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Abstract (en)
[origin: JP2020133631A] To provide a vacuum pump comprising a pump rotor arranged in a rotor housing, and a method for simplifying the
manufacturing and installation of a vacuum system device.SOLUTION: Provided are a vacuum pump comprising a pump rotor arranged in a rotor
housing, in particular a turbo molecular pump and/or a split flow vacuum pump, and a vacuum system having a vacuum chamber surrounded by a
chamber housing, in particular a mass spectrometry system, wherein the rotor housing and the chamber housing are configured as one member by
a housing body, and the housing body is an extrusion molding part. SELECTED DRAWING: Figure 1

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Vakuumsystem, insbesondere Massenspektrometriesystem, umfassend eine Vakuumpumpe, insbesondere Turbomolekular-
und/oder Splitflow-Vakuumpumpe, mit einem Pumpenrotor, der in einem Rotorgeh&use angeordnet ist, und eine Vakuumkammer, die von einem
Kammergehause umgeben ist, wobei das Rotorgehduse und das Kammergehause einteilig von einem Gehausekdrper gebildet sind, und wobei der
Gehausekorper ein Strangpressteil ist.
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